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１．概要（Summary） 

昆虫は翅の羽ばたきによって、ホバリングや急旋回など

機動的な飛翔を実現している。飛翔中の翅の羽ばたき運

動によって得られる空気力ベクトルは時々刻々と変化し、

また運動と翅まわりの空気流れが複雑に相互作用してい

る。特に小型飛翔昆虫における低レイノルズ数領域の非

定常な空気力の発生メカニズムは未解明な部分が多い。

その中でも、ショウジョウバエの飛翔は、小型飛翔昆虫の

代表として、多くの研究がなされてきている。そこで本研究

ではショウジョウバエが発生する飛翔力を直接計測する方

法として、プローブ型の多軸方向の力計測が可能なセン

サの先端にショウジョウバエを取り付け、羽ばたき運動中

の力計測を提案する。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 高 速 大 画 面 電 子 線 描 画 装 置 (ADVANTEST 
F5112+VD01) 
【実験方法】 

センサの製作において、高速大画面電子線描画装置

を利用してフォトマスクを作製した。この作製したフォトマス

クを用いて、4 軸方向の力が検出可能なプローブ型のピ

エゾ抵抗センサを作製した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 試作したセンサを用いて、ショウジョウバエの羽ばたき運

動時に発生する飛翔力を計測するセットアップを構築した。

構築したセットアップを用いて、各軸の力を計測できること

を確認した。 
４．その他・特記事項（Others） 

本研究の一部は、JSPS科研費 25000010および文部

科学省脳科学研究戦略推進プログラム課題 G の援助を

受けて行われた。 
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